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摘要(译)

本发明涉及一种超声波成像领域，特别涉及一种基于超声基波和谐波的
非线性成像方法和系统。与传统的成像方法进采用基波信号而不涉及二
次谐波相比，本发明充分利用二次谐波信号对待检测物体的非线性效应
进行检测，其控制精度更高；同时，采用本发明提供的成像方法可有效
区分非线性区域内B/A很微小的改变，从而非常适合增强非线性物质（如
注入组织内的造影剂）的检测信号并对其进行定位。
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